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Marcas y Patentes
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PATENTE DE INVENCIÓN
 

276-2018.- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.- CHILE.- Método para reducir
o eliminar microorganismos, preferentemente bacterias, en superficies duras o semi-duras ya sea
lisas o porosas de distintos tipos de material constructivo, aplicando campo electromagnético no
ionizante.
Fecha de pago de publicación: 10 de Mayo de 2018.
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